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Abstract (en)
[origin: US2021116870A1] A portable device, and related method, that allows the values of one or more parameters characterising the operation of
a mechanical watch to be measured. The device is provided with a contact microphone including a contact piece and a piezoelectric element. The
contact piece is brought into physical contact with the case of a watch during a measurement period. The device further includes a power source,
such as a rechargeable or replaceable battery, a microprocessor, a memory, and a screen for displaying the values measured, preferably a touch-
sensitive screen. Preferably, the dimensions of the device are of a same order of magnitude as the case of a wristwatch. The device may have the
shape of a horological eyeglass.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif (1) portable qui permet de mesurer les valeurs d'un ou plusieurs paramètres caractérisant le fonctionnement d'une
montre mécanique. Le dispositif est pourvu d'un microphone de contact comprenant une pièce de contact (10) et un élément piézoélectrique (20).
La pièce de contact est mise en contact physique avec la boîte d'une montre lors d'une période de mesure. Le dispositif comprend également une
source d'énergie, telle qu'une batterie remplaçable (26) ou rechargeable, un microprocesseur, une mémoire, et un écran (6) pour afficher les valeurs
mesurées, de préférence un écran tactile. De préférence, les dimensions du dispositif sont d'un même ordre de grandeur que la boîte d'une montre
à bracelet. Selon une forme spécifique, le dispositif (1) a la forme d'une loupe d'horloger. L'invention concerne également une méthode de mesure
utilisant le dispositif de l'invention.
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